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Взяв за основу установку, описанную в [1], спроектировано 
устройство для нанесения вакуумно-плазменных покрытий на 
сферические изделия. На рисунке 1 представлен общий вид 
установки для напыления вакуумных покрытий на сфериче-
ские поверхности. 

Рисунок 1 – Общий вид установки для напыления вакуумных 
покрытий на сферические поверхности 

В вакуумной камере (1) установлены приводы вращения 
сферической детали (6) и (7). Каждый из них приводится во 
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вращение соответствующим электродвигателем (2) или (5). 
Через токовводы (4) к электромагнитной катушке, служащей 
для попеременного притягивания сферического изделия-
заготовки к верхнему или нижнему приводу вращения, подво-
дится напряжение. Плазменный сепаратор (3) служит для ге-
нерации потока напыляемых на сферическую поверхность ча-
стиц. Подробнее рассмотрим принцип действия описываемого 
устройства (см. рисунок 2).  

Плазменный сепаратор (1) создает поток ионов, движущий-
ся на сферическое изделие-заготовку (5), расположенное в 
чашке (6). Вращение заготовке передается за счет зубчатых 
передач (7) или (8), в зависимости от положения заготовки и 
от включенного в данный момент электродвигателя. 

 

 
 

Рисунок 2 – Конструкция устройства для напыления  
вакуумных покрытий на сферические изделия 
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В корпусах (3) и (4) расположены электромагнитны, попе-
ременно включаемые и перемещающие заготовку от нижней 
чашки-держателя (6) к верхней, создавая таким образом одно-
временно движение сферы вокруг своей оси и вдоль верти-
кальной оси. 

Электромагнитные экраны (2) искажают поле электро-
магнитных катушек таким образом, чтобы линии поля не 
выходили за пределы экрана, распространяясь только на 
сферическую заготовку, не изменяя при этом траекторию 
потока ионов. 

Одним из несомненных достоинств разработанного нами 
устройства для нанесения вакуумных покрытий на сфериче-
ские изделия является возможность модернизации практиче-
ски любой имеющейся вакуумной установки до уровня, тре-
буемого для совершения техпроцесса напыления. 

Все узлы устройства небольшого размера, разбираемы, что 
позволяет, после небольшой доработки, устанавливать их 
прямо в вакуумную камеру. 
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